宛先:一般社団法人 日本真空学会 事務局
FAX: 03-3433-5371   or   E-mail: ofc-vsj@vacuum-jp.org
スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会

第11回　技術交流会　発表および参加申込み

[開催日: 平成26年12月4日(木)]

	氏名
	
	○を付けて下さい
	・技術交流会発表 (ｼｮｰﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝ: する 　しない)

・交流会参加のみ

	発表内容

(タイトルなど)
	

	所属企業・

機関名
	

	部署
	

	所在地
	〒


	
	

	電話                              　　　　　FAX.

E-MAIL


技術発表のお申し込みは11月10日（月）までにお願いします。（それ以後はお問い合わせ下さい。）

また、発表要旨をA4判1ページにまとめて、11月20日（木）までにご提出下さい。

同企業または機関から複数の方が参加の場合

	部署


	氏名


	参加登録料

円

	部署

	氏名


	参加登録料

円

	部署

	氏名


	参加登録料

円

	部署

	氏名


	参加登録料

円


＊参加登録料を下表にしたがい記入して下さい。

＊名札の準備の都合上、複数の方が参加されます場合には参加者全員のお名前をご記入下さい。

＊発表をされずに技術交流会（懇親会）に参加されます場合も、この用紙でお申し込み下さい。

	会員区分

および

参加登録料
	1.SP部会会員・ターゲット部会員　　　　　　

2.日本真空学会個人会員　　

3.日本真空学会法人会員　　

4.教育機関，公的機関に属する者

5.学生　　　　　　　　　　

6.一般
7.ポスター発表者　　　　　　　　　　　　　　
	　無料
\23,000
\18,000
\12.000
\ 5,000
\28,000
　無料


	申込み先：一般社団法人日本真空学会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館306号室

TEL:03-3431-4395  FAX:03-3433-5371

e-mail: ofc-vsj@vacuum-jp.org


